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. MENORIA DESCRIPTIVA 

para s o l i c i t a r .

P A T E N  T E D E I  N V E N C I  ON

a n .

. E S P A,'S A '

, p a r  VEINTE S% os..

a nombre de P ^ R iy -^ ^ 'C E S E L L S C H A F T  MIT BESCHRÄNKTER 

HAFTUNG:, e n tid a d  alem an a, e s t a b l e c id a  en A e k a h isch e r  

P l a t z  3 ,  B e r l í n ,  A lem an ia ,; p o r :

"UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN ELEMENTO

GALVANICO CON DESPOLARIZAOION POR EL OXIGE­

NO DEL A IR E". :

E l  invent#;. s e . 'j r e f ié r e  A u n a -p l la  s e c a ,  p r e f e ­

ren te m e n te  con d e s p o la r iz a c iá n  p o r e l  o xíg en o  d el a i r e ,  

en ,1a c u a l  e l  e l e c t r o d o  n e g a tiv o  e s t á  r e c u b i e r t e  de una
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película e lá s t ic a  y relaMvBmente fuerte -desde el puntó 

de v i s t a  mecánico, formada c§n polvos feculentos que se 

-esponjan rápidamente con el e l e c t r ó l i t o ,  con preferen­

cia fécula esponjosa, harina esponjosa y similares. Es­

ta película sirve al propio tiempo de soporte del elec­

t r ó l i t o  y de separador.

Hasta ahora se ha propuesto para esto objeto 

pápe! absorbente impregnado de e l e c t r ó l i t o ,  por sí; solo 

o juntamente con pasta e l e c t r o U t i c a .  Paro esta capa 

tiene ya de antemano uno resistencia relativamente alta.  

Además desprende fácilmente con el tiempo líquido e le c ­

t r o l í t i c o  junto a la masa despolarizadora, o sea que 

sus poros se obstruyen por c ris ta le s  salinos del l í q u i ­

do e l e c t r o l í t i c o  que 39%3-eea. En ambos casos^aumenta 

aún,más la resisten cia  e lé c tr ic a ,  ya aletada por sí go­

l a .  i-

También se han hecho estas capas tratando el  

electrodo negativo alternativamente con vapor y espol­

voreándolo, por ejemplo, con polvos de tragacanto. De 

esta manera se obtienen cubiertas porosas muy esponjo­

sas de gránulas de fécula concrecionados, que exigen el  

empleo de uña masa de despólarización pastosa con gran 

contenido de e l e c t r ó l i t o ,  y correspondientemente'una me­

nor cantidad de masa activa. En este caso el  alto con­

tenido de e l e c t r ó l i t o  es necesario para hacer esponjar­

se la capá,' de lo contrario demasiado seca, por la ad­

misión de líquido e l e c t r o l í t i c o ,  de manera que sea la  

bastante conductora electrolíticamente. Si en pilas-  

con despolarización de manganesa es aún impórtañte un



contenido tan elevado del despolarizador en liquido^elec­

t r o l í t i c o ,  porque la poca masa activa de que entonces 

se dispone soló da disminución de rendimiento, las p i ­

las con despolarlzación'por oxígeno del aire fallarían,  

por completa, porque en este caso la entrada de aire a 

los capilares de la masa activa resulta impedida:por el  

contenido demasiado alto  de e le c t r ó l i t o .

Finalmente, es conocido e l  procedimiento de 

recubrir e l  electrodo negativo con gelatina animal he­

cha insoluble. En este: caso, la capa..#ólo^h.ace veces 

de separador, y por eso exige adicionaimenta el  empleo 

de u n .e le c tr ó lito  líquido o senilíquido. Al emplearla .. 

en p ila s  coa despolarlz&eión por manganesaq-an^áparéb&a 

inconvenientes porque en p ilas  de oxígeno del aire la 

masa activa se vuelve otra vez inactiva.

Frente a esto, la capa de película aplicada 

según e l  invento evita  todos estos inconvenientes. La 

p elícu la  del invento tiene el  carácter de un gel e l á s t i ­

co, que es buen conductor e l e c t r o l í t i c o ,  desprende con 

d ificu ltad  e l  líquido unido a ella  y mecánicamente t i e ­

ne suficiente resistencia.  Estas propiedades son preci­

samente cuando se usan pilas  con despolarización por el 

oxígeno del aire significan un adelanto notable en un 

.soporte e l e c t r o l í t i c o  y separador. Esta película"permi­

te que el cuerpo prensado hecho por separado pueda pren  ̂

ansa directamente sobre la capa e l e c t r o l í t i c a  a modo da 

película  obtenida corno se describe a continuación. En 

este caso, ni aun con un fuerte prensado se desprende 

en el  electrodo despolarizante ningún líquido ei&É^oíi-



t ic o  que lim ite la despolárlzación.

La preparación 3 e la película se hace a l te r ­

nativamente aplicando capas de pasta e l e c t r o l í t i c a / f l u í

da y fácula esponjosa en polvo u otros materiales de 

esponjamiento rápido. La aplicación'.de las  capas de 

pasta e l e c t r o l í t i c a  fluida se puede hacer por inmersión 

inyección, barnizado, etc. del: e l  negativo, y l a

aplicación del polvo de fécula por pulverización, es-  

polvoreamiento, etc.  de dicho electrodo.

El empleo. de fécula esponjosa y de otros so­

portes e l e c t r o l í t i c o s  s ig i la r e s  de fraguado rápido no 

era posible hasta ahora. En efecto, debido a la rapi­

dez del fraguado, no se conseguían nunca capas homogé­

neas y sin grumos al  agitar normalmente

con estos materiales. Solo por el  procedimiento de a 

pitear alternativamente capas de pasta e l e c t r o l í t i c a

flu ida y fécula esponjadle y sustancias similares en

polvo se obtienen películas e lá s t ic a s ,  relativamente 

fuertes desde al punto de v ista  mecánico* que son muy 

adecuadas como soporte e lec tro lít ico ,  y ..separador.

Sobre estas películas se pueden prensar direc  

tamenta los cuerpos prensados preparados separadamente. 

La resistencia  mecánica de la película puede aumentarse

aún más secándola antes de incorporarle el  cuerpo pren­

sado.

E sta:solicitud* que corresponde a la presen­

tada en Alemania, el 19 de ludio de 1940* bajo el  número 

P. 8 1 . 0 3 2  IYb/2 1 b, se acoge a los beneficios del artícu  

lo 51 del Estatuto vigente sobre ;Propiedá3 Industrial.
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\  ̂ - Los puntos de invención propia y nueva que se
^ 'A. * . .

presentan para que sean objeto de esta Patente de Inven- 

. ción en España, son los siguientes:

' 5 ' 13 . Un. procedimiento para fa^icar'.dn elemen­

to galvánico con preferencia con despolarización por 

oxígeno del aire,  caracterizado por que el  electrodo Ro­

gativo se recubre alternativamente con capas de pasta

e l e c t r o l í t i c a  fluida y polvos de fécula ,ge Pá-
' ' ' . %

10 A pido, especialmente fécula esponjóla, hapn&a espolíese

y similares, de manera que después de esponjarse e3 

vo de fécula se produce una película  elástica-firmemen­

te  adherida al electrodo como soporte e l e c t r o l í t i c o  y 

separador, sobre la cual se prensa el cuerpo prensado 

preparado separadamente*

29. Un procedimiento para construir el elemen­

to galvánico reivindicado en el  punto 1^.,  caracteriza­

do por que la  aplicación de la  pasta e l e c t r o l í t i c a  f l u i ­

da se hace por sumersión, inyección, barnizado, etc* -y 

2o l a  aplicación de la  fécula en polvo por pulverización,

éspolvpreamiento, etc.

39, Un procedimiento segwh se reivindica en 

é l  punto 2 9 . ,  caracterizado por que la resistencia mecá­

nica de la  película que se forma después del esponjamien­

to* se regula'por desecación.25



4 9 . Un procedimiento para fabricar un elemen­

to galvánico con despolarización por el  oxígeno del  

aire.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que 

5 - antecede y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de seis  hojas eBdrltas a

,
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